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SVCS Process Innovation
Termalni reaktory pro polovodi¢ovy priimysl a vyrobu solarnich ¢lankd
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Termalni reaktory pro polovodi¢ovy primysl a vyrobu solarnich ¢lankd

W Hlavnim produktem SVCS jsou atmosférické, LPCVD a PECVD termalni reaktory, splnujici jak ndrocné
pozadavky na rozmanitost procesti pro masovou vyrobu kiemikovych desek, tak i flexibilitu pro
vyzkumné aplikace nebo zkusebni poloprovozy s malym objemem produkce. Jedna se o bezpecna
a spolehliva zafizeni se snadnou udrzbou. K hlavnim vyhodam patfi vysoka efektivita produkce, snizené
prostorové pozadavky a nizké naklady spojené s provozem zafizeni pro Sirokou $kalu vyrobnich proces(.

AN Termalni reaktory SVCS nachazeji vyuziti v mnohych aplikacich v polovodi¢ovém priimyslu, vyrobé
TERMALNI L e e Lo oyaler AN
REAKTORY MEMS (elektromechanickych mikrosystéma) i vyrobé solarnich ¢lankd. Dalsim typem vyrobkd jsou

rlzné zdrojové systémy ultracistych plynd, jako standardni skfinové plynové rozvadéce nebo rozvadéce
na miru pro zékaznické aplikace. SVCS se podili na vyzkumnych programech financovanych EU,
podporujicich rozvoj polovodi¢ovych a fotovoltaickych technologii. Portfolio vyrobkd SVCS nedavno
rozsifily pfistroje pro védu a vyzkum, vyvinuté ve spolupraci s Fyzikalnim dstavem Ceské akademie véd.
Komeréné dostupnd je nyni fada plazmovych reaktord, pro aplikace zahrnujici depozici tenkych vrstev,
‘ plazmatické leptani ¢i spalovéni. Zdroj plazmy umoznuje PECVD depozice smésnych polovodi¢l na bazi
‘ oxid(, jako napfiklad ZnO, ZnO:Mn, TiO,, TiIO:N a dalsich.

T TKACE Nejbéznéjsi atmosférické procesy: LPCVD:
APLIKACE o difuze (,drive-in”) pfi vysokych teplotach o nitrid kfemicity
« difuze pfimési z plynnych, kapalnych a pevnych < oxid kfemicity deponovany pfi nizké teploté (LTO)
zdroju, napf. BBr,, B,H,, POCL,, PH,, BN « oxid kfemicity deponovany pfi vysoké teploté (HTO)
« oxid kiemicity deponovany ze zdroje TEOS

o tepelné opracovani (Zzihani, spékani,
odstranovani defektl materilu) polykrystalicky kiemik (s fixni teplotou depozice

‘ o pyrogenicka (vlhka) oxidace s externim nebo linedrnim rozlozenim teploty po varce)
spalovanim vodni pary » dopovany polykrystalicky kiemik

» pyrogenicka oxidace se zdrojem ultracisté o oxinitrid kiemiku
‘ pary odpafovanim

e sucha oxidace PECVD:

« oxidace pfi zvySeném tlaku o nitrid kiemicity (v¢. antireflexni/pasivacni vrstvy
\ « difuze galia ve vodikové atmosfére pro solarni ¢lanky)

» volitelné leptani HCI, DCE, TCA o kysli¢nik kiemicity

o oxinitrid kiemiku

m“ « moderni modularni fidici systém vlastni konstrukce a vyroby, vyvinuty na zékladé pozadavk( zakaznikd
SYSTEM‘ « znackové komponenty disledné vybirané pro vynikajici procesni vysledky a bezporuchovy provoz peci

o az Ctyfi horizontalné ulozené reaktory z kfemenného skla nebo karbidu kiemiku pro rozmanité procesy
« moderni vodni chlazeni na Urovni kazdého reaktoru, zabranujici teplotnimu ovliviiovani procesl
v sousednich reaktorech
F « bezkontaktni, plné automaticky zakladac lodicek, ulozenych bud na padle po celou dobu procesu
(,cantilever”), nebo polozenych zakladacem na dno reaktoru (,soft landing”)
o mechanicka konstrukce umoznujici snadnou udrzbu

Vakuové systémy:
« r(izné metody regulace vakua, s ohfevem i bez ohfevu regula¢nich prvka
- Skrtici kfidlovy ventil nebo vstfikovani dusiku
\ - vakuova pumpa s regulacnim frekvenénim méni¢em
» vakuové pumpy integrované do zafizeni ve spolupraci s jejich pfednimi svétovymi vyrobci
« vlastni konstrukce chlazenych vakuovych pfirub

Plazmové systémy:

« vlastni konstrukce a vyroba vysokofrekvencnich
generator(

« zakdazkova integrace vysokofrekvencnich generatort
jinych vyrobcl

« vlastni konstrukce a vyroba grafitovych nosici
kfemikovych desek

 bezkontaktni plné automaticky zakladac¢ lodi¢ek
s izolovanymi keramickymi kolejnicemi
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SVCS ma dlouholeté zkusenosti s konstrukci i vyrobou specializovanych rozvadéca ultracistych technic- .
kych plyn( a kapalin, plynovych systém( pro polovodicové vyrobni technologie i zakdzkovych paneld pro PLYNQVE
védecko-vyzkumné aplikace. Rada rozvadéct SVCS DELI (,delivery systems”) nabizi nejmodernéjsi konstruk- SYSTEMY
ci, trubni komponenty od prednich svétovych vyrobct a pIné automatizovany fidici systém s nezavislym

zabezpecenim pro pfipad poruchy.

Ultracisté plynové rozvadéce zahrnuiji:

o skFifnové plynové rozvadéce s jednou, dvéma nebo tfemi lahvemi

« liniové rozvadéce pro nezavislé napojeni vice spotiebici

« velkoobjemové systémy dodavky technickych plyn(

« plynové rozvadéce pro rlizna vyrobni zafizeni

zdkaznicka feSeni pro védu a vyzkum

Konfigurace skfinovych rozvadéca: WURACE
 oteviené systémy s montdazi na sténu (pro inertni plyny)
o skiin s jednou lahvi a externim zdrojem proplachového plynu
o skfin se dvéma ldhvemi:
- dvé lahve s procesnim plynem, s externim zdrojem proplachového plynu a automatickym prepnutim
- jedna lahev s procesnim plynem, jedna ldhev s plynem na proplach
o skfin se tremi lahvemi (dvé pro procesni plyn, jedna pro plyn na proplach) s automatickym pfepnutim

Vlastnosti skiiiovych rozvadécii: W\IOSTI
« plné automaticky fidici systém s dotykovym displejem
« automaticky cyklicky proplach ‘
» monitorovani tlaku v 1ahvi nebo hmotnosti lahve s plynem s automatickym prepnutim po dosazeni
naprogramovanych meznich hodnot
» prevodnik pro monitorovani tlaku na vystupu z lahve ‘
o detektor nadmérného priitoku
« externi datové vstupy a vystupy
» mnohauroviiova ochrana pfistupu heslem pro riizné zplsoby provozu \
« rozhrani Ethernet pro pfipojeni k siti LAN

SVCS vyuzivd mnohaleté zkusenosti z oblasti polovodi¢ového priimyslu pro aplikace pfi vyrobé sola- z
el Lo , \ ; . o O o ARIZENI
rnich ¢lankd. Rada vyrobkd SV-SOL zahrnuje horizontalni atmosférické pece pro difuzi fosforu nebo 7
) . o ; - L FRO VYROBU
boéru, PECVD nebo LPCVD horizontalni pece pro antireflexni Gpravu povrchu kiemikovych desek SOLARNICH
a jejich pasivaci, a zdrojové rozvadéce ultracistych technickych plynl jak pro hromadnou vyrobu, o
tak i védecko-vyzkumné aplikace. ANELU

« horizontéaIni atmosféricka pec pro difuzi ze zdrojl fosforu a béru (POCL,, BBr,,...)
« horizontélni PECVD pec pro antireflexni ipravu povrchu a pasivaci kfemikovych desek vrstvou Si N
« automaticky/manualni zdrojovy skfifiovy rozvadéc pro ultracisté plyny (SiH,, NH,, O, a dal3i) l
» automaticky/manudlni liniovy rozvadéc¢ pro nezavislou dodavku plynu nebo kapaliny k vice vyrob-
nim zafizenim
« automaticky regulator teploty pro fizeni generatoru pary dopantu (POCI,, BBr,,...)
 systémy automatického doplnéni kapaliny v generatoru pary dopantu
« horizontalni difuzni pec pro suchou i pyrogenickou oxidaci pro pasivaci povrchu, maskovani emitoru l
a dalsi pozadované vyrobni kroky
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SVCS Process Innovation s.r.o.

Head office:

Optatova 37 - 637 00 Brno « CZECH REPUBLIC
Tel.: 420 541 423 211 - Fax: 541 221 580

; e-mail: info@svcs.eu « www.svcs.eu

* SVCS Shanghai

3rd Floor « Building 9# « No.14 « Lang 484.
Si'Ping Road « Shanghai, 200092 « CHINA
e-mail: tony.wang@svcs.com.cn

H. Fillunger & Co.Pvt.Ltd.

Mumbai-Pune Road - Opp: Empire Estate

Pimpri - Pune 411 018 - INDIA

e-mail: pune@fillunger.com - www.fillunger.com

S.H. Korea

406 Dooson Zizel Officetel - 644-4 « Nonhyun-Dong
Namdong-Ku « Incheon « KOREA

e-mail: ed.lee@shkorea.kr - www.shkorea.kr
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Advanced Equipment MP Co. Ltd.

2-30-4 Jyosui Minami-cho Kodaira-shi

Tokyo « Japan 187-0021

e-mail: saitoh@aempjp.com - www.aempjp.com

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Entreprise
and Innovations for Competitiveness

Picotronica Group

Dr Mohammad Mahmoud « Building # 18A « District # 11,
6 October City « Giza « Egypt.

Tel. +2(0) 22 35 63 24 « Fax +2(0) 22 35 63 24 (Egypt)
Email: info@picotronica.com - www.picotronica.com
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- Vyrobky SVCS

Production plants:

Tel.: +420 517 070 010 - Fax: +420 571 688 373

Televizni 2618 - 75 661 Roznov pod Radhostém « CZ
Tel.: +420 571 616 075 - Fax: +420 571 688 373

000 «SVCS»

ConHeyHas annes fom 6 « opuc 223
124498 MockBa « 3eneHorpap « POCCUA
e-mail: info@svcs.ru « www.svcs.ru

Sung Yuan Biotechnology Co., Ltd.
No.818 - Wen-San Road « Up-Mountain village
Chung-Lin Hsiang « Hsin-Chu County 307 - TAIWAN R.O.C
e-mail: thomas.liu99@msa.hinet.net

Testone Teknoloji Coziimleri

Gursel Mah. Ikbal Sokak Testone Binasi:7
Kagithane/Istanbul « TURKEY

email: semih@testone.com.trs www.testone.com.tr

SVCS CO.

330 S Pineapple Ave. S-110

Sarasota « Florida 34236 « USA

e-mail: info@svcspi.com « www.svcspi.com

UHP Australia Ply Ltd DL
. o . S *
Unit 4 - 20 Valediclion Road « Kings Park « NSW 2148 *

Australia
Tel.: +61 (0)2 9676 6769 « Mob: +61 (0) 3904 3893
email: amy@uhpaustralia.com - www.uhpaustralia.com
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